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PROFESORADO

Idiomas: Catalan, Castellano, Inglés

Profesorado responsable:

Otros:
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Ramon Vilaseca Alavedra
Ferran Laguarta Bertran

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo mediano 14,0 11.20
Horas grupo grande 31,0 24.80
Horas aprendizaje auténomo 80,0 64.00

Dedicacion total: 125 h

CONTENIDOS

Descripcion:

Objetivos especificos:

Actividades vinculadas:

Dedicacion: 11h
Clases tedricas: 2h
Clases practicas: 1h

Trabajo autéonomo (no presencial):

8h
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Descripcion:

Objetivos especificos:

Actividades vinculadas:

Dedicacion: 25h

Clases teodricas: 4h
Clases practicas: 2h
Clases de laboratorio: 3h

Trabajo auténomo (no presencial):

Descripcion:

Objetivos especificos:

Actividades vinculadas:

Dedicacion: 25h

Clases tedricas: 4h
Clases practicas: 2h
Clases de laboratorio: 3h

Trabajo auténomo (no presencial):

Descripcion:

Objetivos especificos:

Actividades vinculadas:

Dedicacion: 17h

Clases teodricas: 3h
Clases practicas: 1h
Clases de laboratorio: 3h

Trabajo auténomo (no presencial):

16h

16h

10h
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Descripcion:
contenido castellano

Objetivos especificos:

Actividades vinculadas:

Dedicacion: 47h

Clases teodricas: 8h

Clases practicas: 4h

Clases de laboratorio: 5h

Trabajo auténomo (no presencial): 30h

ACTIVIDADES

nombre castellano

Descripcion:

Objetivos especificos:

Material:

Entregable:

Dedicacion: 45h
Grupo grande/Teoria: 20h

nombre castellano

Descripcion:

Objetivos especificos:

Material:

Entregable:

Dedicacion: 34h
Grupo grande/Teoria: 7h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
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nombre castellano

Descripcion:

Objetivos especificos:

Material:

Entregable:

Dedicacion: 17h
Grupo pequeino/Laboratorio: 12h

nombre castellano

Descripcion:

Objetivos especificos:

Material:

Entregable:

Dedicacion: 29h
Grupo grande/Teoria: 4h

SISTEMA DE CALIFICACION

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.
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